
繊維・複合材料３回目

• Ｅｗａｌｄの反射球と広角Ｘ線回折像

• 配向係数の解析



Ewaldの反射球と面法線ベクトルの空間的配置の反射球と面法線ベクトルの空間的配置の反射球と面法線ベクトルの空間的配置の反射球と面法線ベクトルの空間的配置
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ランダム配向試料の広角Ｘ線回折像ランダム配向試料の広角Ｘ線回折像ランダム配向試料の広角Ｘ線回折像ランダム配向試料の広角Ｘ線回折像
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一軸配向試料の広角Ｘ線回折像一軸配向試料の広角Ｘ線回折像一軸配向試料の広角Ｘ線回折像一軸配向試料の広角Ｘ線回折像
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繊維構造（Ｃ軸配向，一軸配向）の
広角Ｘ線回折像
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ブラッグの回折条件
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平板カメラ上の傾き角と
方位角の関係



配向分布と広角Ｘ線回折像の関係配向分布と広角Ｘ線回折像の関係配向分布と広角Ｘ線回折像の関係配向分布と広角Ｘ線回折像の関係
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ゴニオメータによる配向分布測定におけるゴニオメータによる配向分布測定におけるゴニオメータによる配向分布測定におけるゴニオメータによる配向分布測定における
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配向係数
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配向係数

方向余弦の二乗平均

赤道反射の配向係数と
ｃ軸配向係数
（繊維軸まわりの軸対称性
＋ｃ軸まわりの軸対称性）



参考

• 特殊な配向構造の広角Ｘ線回折像



一軸配向液晶の広角Ｘ線回折像一軸配向液晶の広角Ｘ線回折像一軸配向液晶の広角Ｘ線回折像一軸配向液晶の広角Ｘ線回折像
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